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DESCRIPCION
Plataforma de soporte para alojar grupos generadores de vibraciones para buques de marina

La presente invencion se refiere a una plataforma de soporte para alojar grupos generadores de vibraciones para
buques de marina, especialmente para vehiculos subacuaticos, compuesta por una plataforma de aparatos para
alojar grupos generadores de vibraciones, que esta alojada por un bastidor de base, estando dispuesto el bastidor
de base sobre elementos de muelle elasticos y una superficie de base.

En un sistema de plataforma de soporte de este tipo es conocido que los aparatos generadores de sonido estructural
se colocan individualmente o reunidos en grupos a través de elementos de muelle elasticos sobre un bastidor de
base.

El documento US6623318 se considera el estado de la técnica.

El objetivo de la invencion es proporcionar un sistema de plataforma de soporte para grupos que generan
vibraciones que se pueden emplear especialmente para buques de marina, especialmente vehiculos subacuaticos,
en el que se minimiza la necesidad de espacio libre para el soporte y se garantiza mediante un soporte individual
elastico una adaptacion a los grupos alojados.

Segun la invencion, este objetivo se consigue porque en el bastidor de base se pueden alojar una o varias
plataformas de aparatos como insertos a través de elementos de muelle elasticos que no sobresalen
sustancialmente del bastidor de base en sentido vertical y porque las superficies de la plataforma de aparatos y del
bastidor de base forman aproximadamente un plano y porque el bastidor de base esta provisto de elementos de
soporte que forman superficies de base en el espacio interior del bastidor de base para elementos de muelle
elasticos.

De esta manera, se proporciona un sistema de soporte doblemente elastico que presenta una necesidad de espacio
conforme a un soporte elastico sencillo. De esta manera, se minimiza la necesidad de altura vertical y es posible
realizar una adaptacion individual a los grupos alojados de la plataforma de aparatos a través de los elementos de
muelle elasticos y tener en consideracion la amortiguacion del bastidor de base.

Una forma de realizacion ventajosa consiste en que el elemento de soporte presenta adicionalmente una superficie
de apoyo para apoyar el bastidor de base a través de elementos de muelle elasticos en la superficie de base.

De manera ventajosa, el elemento de soporte es una viga maestra en forma de placa, dispuesta en el lado inferior
del bastidor de base. Mediante el paralelismo de las superficies y alternativamente o adicionalmente mediante una
realizacion con viga maestra reforzada se optimiza el aprovechamiento de la altura vertical, manteniéndose al mismo
tiempo, a causa de la estructura del bastidor de base se mantiene el efecto amortiguador del mismo.

Ademas, para la adaptacién individual en caso de alojar grupos diferentes esta previsto que el bastidor de base
presenta varios campos de alojamiento para plataformas de aparatos a través de elementos de soporte y elementos
de muelle elasticos asignados en adaptacion a los aparatos alojados en la plataforma de aparatos.

En el dibujo esta representado esquematicamente un ejemplo de realizacion. Muestran:

la figura 1 un alzado lateral de una plataforma de soporte,

la figura 2 una vista en planta desde arriba de un bastidor de base de la plataforma de soporte,
la figura 3 una vista en planta desde arriba de la plataforma de soporte,

la figura 4 un detalle IV de la figura 2 y

la figura 5 una vista en seccién segun la linea V-V de la figura 3.

Un sistema de plataforma de soporte 10 representado se compone de una plataforma de aparatos 11 y un bastidor
de base 12. La plataforma de aparatos 11 esta dispuesta con el bastidor de base 12 a través de un primer elemento
de muelle elastico 13. El bastidor de base 12 esta unido con una superficie de base 15 a través de un segundo
elemento de muelle elastico 14. En el bastidor de base 12 esta dispuesto en los puntos de soporte y de
amortiguacion respectivamente un elemento de soporte 16. Los elementos de soporte estan orientados en direccion
hacia el espacio interior 18 del bastidor de base 12. El elemento de soporte 16 presenta en su lado superior una
superficie de base 17 y en su lado inferior una superficie de apoyo 19 para los elementos de muelle elasticos 13,14.
La superficie de base 17 y la superficie de apoyo 19 estan dispuestas paralelamente una respecto a otra. El
elemento de soporte 16 mismo constituye una viga maestra reforzada y esta dispuesto en el lado inferior 20 del
bastidor de base 12. El bastidor de base 12 y la plataforma de aparatos 11 estan dispuestos con sus superficies
21,22 aproximadamente en el mismo plano. Sobre la plataforma de aparatos 11 se disponen aparatos generadores
de sonido estructural / vibraciones.
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Segun la figura 1 como alzado lateral de un sistema de plataforma de soporte 10 esta representado el bastidor de
base 12 que esta fabricado para un montaje sencillo a partir de vigas en TT. En el lado inferior del bastidor de base
12 estan dispuestos como puntos de soporte elementos de soporte 16. El lado inferior de los elementos de soporte
16 lo constituyen las superficies de apoyo 19 en los que esta dispuesto el segundo elemento de muelle elastico 14,
por ejemplo un muelle de acero, que establece la union hacia la superficie de base 15 y a través de los que se
genera un efecto de amortiguacion del sonido estructural o de las vibraciones con respecto a la superficie de base
15.

La vista en planta desde arriba del bastidor de base 12 del sistema de plataforma de soporte 10 segun la figura 2
muestra un bastidor de base rectangular sin superficies de base adicionales para grupos. No obstante, es posible
montar estos grupos también directamente en zonas adicionales del bastidor de base, por ejemplo si las vibraciones
generadas por ellos son compensadas ya suficientemente por los segundos elementos de muelle elasticos 14. El
bastidor de base 12 presenta una estructura rectangular, en cuyas esquinas en el espacio interior 18 estan
dispuestos los elementos de soporte 16. En bastidose de base mas grandes también pueden estar previstos mas de
cuatro elementos de soporte 16. Sobre los elementos de soporte 16 se encuentran los primeros elementos de
muelle elasticos 13 sobre la superficie de base 17, como se puede ver en la figura 4. Segun la vibracién generada se
han de concebir los primeros elementos de muelle elasticos 13. Una forma de realizacion ventajosa de los
elementos de muelle elasticos 13 son elementos de muelle de goma realizados o bien en forma de cono hueco o
bien como cuerpo macizo.

En la vista en planta desde arriba del sistema de plataforma de soporte 10 segun la figura 3, la plataforma de
aparatos 12 empleada esta dispuesta en el espacio interior 18 del bastidor de base 12 sobre los primeros elementos
de muelle elasticos 13. También la plataforma de aparatos se puede componer de vigas en TT unidas unas a ofras.
La construccion de vigas en TT tanto del bastidor de base 12 como de la plataforma de aparatos 11 garantiza una
alta rigidez de la estructura como tal que contribuye a que el sistema en su conjunto alcance una alta impedancia de
entrada, por lo que se sigue reduciendo la introduccion de vibraciones en la superficie de base 15. Esto se fomenta
mediante la concentracion de masa de los elementos de soporte 16 como vigas maestras reforzadas, como esta
representado en la figura 5. Segun los requerimientos de rigidez, la plataforma de aparatos 11 puede estar realizada
de forma estrechada en la zona de los elementos de soporte. El bastidor de base mismo también se puede realizar
con la misma forma de seccion transversal a lo largo de su estructura de rectangular completa.

En la figura 5 esta representada una vista en seccion a lo largo de la linea A-A segun la figura 3. Se puede ver que
la superficie 21 del bastidor de base 12 y la superficie 22 de la plataforma de aparatos 11 forman aproximadamente
un solo plano. Las vibraciones generadas por los aparatos no representados se introducen en la plataforma de
aparatos 11 a través de los puntos de unién y se transmiten al primer elemento de muelle elastico 13 a través de una
superficie de soporte 23. Las vibraciones no compensadas en el elemento de muelle elastico 13 llegan a través de la
superficie de apoyo 17 al elemento de soporte 16 desde donde se introducen tanto en el bastidor de base 12 como
en el segundo elemento de muelle elastico 14 pudiendo reducirse correspondientemente.

De esta manera, es posible emplear las ventajas de un soporte doblemente elastico también en zonas en las que en
circunstancias normales no existe la altura de construccién necesaria para el soporte doblemente elastico. Ademas,
de esta manera, el requerimiento en cuanto a la consistencia de la superficie de apoyo 15 se desacopla de la
vibracién y también pueden realizarse de forma mucho mas sencilla movimientos. Ademas, se minimiza el espacio
muerto en el interior del sistema de soporte entre la plataforma de aparatos y el bastidor de base, ya que sobre la
plataforma de aparatos se pueden disponer suficientes grupos o aparatos. Los grupos pueden ser por ejemplo
bombas, generadores o similares.
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REIVINDICACIONES

1. Plataforma de soporte para alojar grupos generadores vibraciones para buques de marina, especialmente para
vehiculos subacuaticos, compuesta por una plataforma de aparatos para alojar grupos generadores de vibraciones,
que esta alojada por un bastidor de base, estando dispuesto el bastidor de base sobre elementos de muelle
elasticos y una superficie de base, caracterizada porque en el bastidor de base (12) se pueden alojar una o varias
plataformas de aparatos (11) como insertos a través de elementos de muelle elasticos (13) que no sobresalen
sustancialmente del bastidor de base (12) en sentido vertical y porque las superficies (21, 22) de la plataforma de
aparatos (11) y del bastidor de base (12) forman aproximadamente un plano y porque el bastidor de base (12) esta
provisto de elementos de soporte (16) que forman superficies de base (17) en el espacio interior (18) del bastidor de
base (12) para elementos de muelle elasticos (13).

2. Plataforma de soporte segun la reivindicacion 1, caracterizada porque el elemento de soporte (16) presenta
adicionalmente una superficie de apoyo (19) para apoyar el bastidor de base (12) a través de elementos de muelle
elasticos (14) en la superficie de base (15).

3. Plataforma de soporte segun la reivindicacion 1 o 2, caracterizada porque el elemento de soporte (16) es una
viga maestra en forma de placa, dispuesta en el lado inferior (20) del bastidor de base (12)

4. Plataforma de soporte segun una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque el bastidor de base (12)
presenta varios campos de alojamiento para plataformas de aparatos (11) a través de elementos de soporte (16) y
elementos de muelle elasticos (13) asignados en adaptacion a los aparatos alojados en la plataforma de aparatos

(11).
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